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Przedmiotem wynalazku jest spos6b orientacji
zdjecia fotogrametrycznego, zwlaszcza zdjeé terro-
fotogrametryecznych.

Dotychczas orientacje zdjecia fotogrametrycznego
naziemnego wyznaczaly wzgledem linii, pionu li-
belle, kamery wzglednie postugiwano sie zawieszo-
nymi pionami sznurowymi przy rektyfikacji instru-
mentu. W przypadku uwzglednienia wskazan libell
pomiary byly niedokiadne o bledzie rzedu 30” od-
powiadajace dokladnosci samych libell, ponadto w
momencie fotografowania zwykle istnialy linie Zr6d-
la btedéw jak np. nie przyleganie kliszy do ramki
ttowej. Natomiast dokladno§é przy stosowaniu pio-
néw sznurowych uzalezniona byla zwykle od wa-
runkéw atmosferycznych.

Celem wynalazku jest spos6b wyznaczania orien-
tacji zdjecia bez powyzszych wad.

Cel ten zostal osiggniety przez wyznaczenie jed-
nej lub kilku linii poziomych miedzy obiektywem
a fotografowanym obiektem réwnoleglych do pla-
szezyzny kliszy odfotografowujacych sie na zdjeciu
fotogrametrycznym, przy czym wysoko§é tych linii
poziomych okreSlona jest wzgledem obiektywu ka-
mery przy zdjeciach monokularnych lub stereosko-
powych.

Przedmiot wynalazku zostal blizej objasniony na
przykladowym wykonaniu pomiaru odchylen od
pionu obiektéw wysoko§ciowych - przemystowych
i mieszkalnych.
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Po nacelowaniu kamery na obiekt bedacy przed-
miotem pomiaru na przedpolu, to jest pomiedzy ka-
merg a obiektywem, wyznacza sie jedng lub wiecej
linii réwnoleglych do plaszczyzny kliszy. Na kon-
cach tych linii ustawia sie znaki np. tarcze z kot-
kami doprowadzajac $rodki do podozenia wzdiuz li-
nii poziomej przy pomocy dowolnego niwelatora.
Z tego samego stanowiska okre$la sie niwelatorem
potozenie wysokoSciowe obiektywu wzgledem lini.
poziomych. Nastepnie mierzy sie odiegtoéci od obie-
ktywu do linii poziomych oraz odleglosci miedzy
znakami wzdluz tych lindi.

Po obrébce fotolaboratoryjnej klisz uklada sie je
na przyrzagd pomiarowy tak, aby odfotografowane
znaki linii poziomych byly réwnolegle do jednej
z osi wspélrzednych. Wzdtuz drugiej prostopadlej
osi wspblrzednych odczytuje sie odchylenie od pio-
nu lub poziomu. Pomierzone odlegbo$ci od obiekty-
wu do linii poziomych i odleglosci miedzy znakami
oraz niwelacja obiektywu wraz z pomiarem tych
elementéw na zdjeciu pozwala okresli¢ katy skretu
i nachylenia zdjecia, a zatem precyzyjnego pomiaru
odksztalceri obiektu. Przy wykonywaniu zdjeé ste-
reoskopowych niwelacje i pomiar wzgledem obiek-
tywu wykonuje sie analogicznie dla jednego lub
dwoch stanowisk kamery pomiarowej.

Wyzej wymieniona konstrukcja geometryczna be-
daca przedmiotem zgloszenia moze byé wyznaczo-
na w terenie z dala od obiektu jednokrotnie niebez-
piecznego dla personelu dokonujgcego pomiar.
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